
Projekt

PLAZMOVÝ SURFATRON
S DEFINOVANÝM TOKEM IONTŮ
PRO ČIŠTĚNÍ CITLIVÝCH POVRCHŮ
S NÍZKOU ENERGETICKOU ZÁTĚŽÍ
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je výzkum a vývoj nové metody plazmového čištění, spočívající v inovativním způsobu aplikace, která
bude spočívat v cíleném a přesně řízeném nastřikování pomocí surfatronu. 
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